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Na rynku sprzetu dedykowanego do pomiaru drgan, a w szczegdlno$ci do ciaglego monitorowania
drganiowego maszyn od wielu lat obecne sa czujniki drgan oparte na mikromechanicznych przetwornikach
pojemnosciowych (MEMS ang. microelectromechanical system) [2]. Dzigki postgpowi technologicznemu
producenci komponentéw elektronicznych udostepniaja akcelerometry mikromechniczne, ktdrych parametry
metrologiczne czynig je przydanymi w diagnostyce drganiowej maszyn i urzadzen [1, 3]. Komponenty te po
integracji z uktadem mikroelektronicznym i obudowa wykorzystywane sa w roznych konstrukcjach czujnikow
drgan. W kartach katalogowych tego typu czujnikéw zwykle nie sg udostepniane dynamiczne charakterystyki
amplitudowe w deklarowanym pa$mie czestotliwosci. W ramach przeprowadzonych badan zidentyfikowano
i oceniono tego typu charakterystyki dla wybranych komercyjnych czujnikow drgan wykorzystujacych
przetworniki mikromechaniczne. Prezentowane badania moga by¢ przydane w doborze czujnikow do
odpowiednich aplikacji w zakresie ciaggltego monitorowania maszyn.
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